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Anotacija

Sis kurss attista studentu izpratni par atras prototipg$anas (AP) tehnologiju klastu un to pieaugo$o
ietekmi uz produktu izstrades dzives ciklu. Tiek sniegts detalizEts petijums par attiecigajam
aditivajam un subtraktivajam razoSanas metodém, ka arT diskusijas, demonstracijas un praktiska
pieredze atbilstosu datu kopu sagatavosana un modificeSana. Tiks apliikoti procesa iesp&ju,
precizitates un kalibréSanas, ka arT AP razoSanas dizaina jautajumi. Kurss sniedz arT iepaziSanos ar
vismodernako mikro/nanorazosanas tehnologiju (MNT) tehniskajiem izaicingjumiem un to ietekmi
uz jaunu un inovativu produktu dizainu.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Merkis:

Kursa mérkis ir attistit jauna p&tnieka teorétisko izpratni un iepazistinat to ar aditivajam
tehnologijam, ka arT ar daudzfunkcionalo mikro/nanorazos8anas tehnologiju prototipu instrumentu
komplekta pamatprocesiem. Attistit prasmes atras prototipéSanas tehnologiju un daudzfunkcionalo
mikro/nanorazo$anas tehnologiju prototipu, jo ipasi lazertehnologiju, ieviesana, izvelg,
novertésana, izpete un pétnieciba.

Uzdevumi:

«Attistit spgju izvéleties un pielietot mikro/nanorazo$anas tehnologijas, atbilstosi nepiecie§amajam
uzdevumam un materialam.

*Veikt lazerapstrades un atras prototipésanas tehnologiju risinajumu prieksrocibu noveértésanu
materialu apstrades joma.

*Attistit sp&ju noveértét faktorus, kas ietekmé atras prototipéSanas tehnologijas.

«Attistit spgju veikt patstavigus pétijumus kada no izvélétajam apstrades tehnologijam.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Gatavosanas seminariem un praktiskajiem darbiem.
Projekta par izvéléto mikro/nanorazo$anas tehnologijas tému izstrade un prezenté$ana.
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NepiecieSamas priek§zinasanas Pieredze maSinbiives un razoSanas inzenierzinatnés, CAD/CAM tehnologijas, razoSanas dizaina,

fizika un kimija.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Atri prototipu (AP) veidoSanas procesi. B B 12 27 6 33
Atra prototipu veidoSanas procesa parskats. Skidruma bazes AP sisteémas. Cietu vielu AP sistémas.
Pulvera AP sistemas. Formativas jeb veidojosas AP sisteémas. Atvérta koda AP sistémas.
Subtraktivas jeb atnemosas sistémas. Vakuuma lieSana. Precizijas un gip$a-metala lieSana.
P&capstrade. Seminari, diskusijas, praktiskie darbi.
Datu sagatavosana priek§ AP. 12 27 6 33
AP datu formati. Datu sagatavosSana un failu labosana. Precizitate un kalibréSana. Reversa
inzenierija. Seminari, diskusijas, praktiskie darbi.
MikroraZo$ana un nanotehnologijas. 14 29 7 35
Jaunas tendences. Energijas asistéti procesi: EDM, lazerfrézesana, FIB, litografijas procesi,
mikrofrézesana. Mikroreplikacijas procesi: galvanoformé$ana, mikroiesmidzinasanas formesana,
karsta reljefspiede, R2R. Seminari, diskusijas, praktiskie darbi.
Pielietojums un pieméri. 10 25 5 31
Pielietojums medicina un biozinatnés. Automobilu un patérina preces. Sensori un izpildmehanismi,
mikroelektromehaniskas sistémas (MEMS). Novértésana un salidzino$a noveértésana. Pieméri un
gadijumu izp&te. Seminari, diskusijas, praktiskie darbi.
Kopa: 48 108 24 132

Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté¥ana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu vertéSanas metodes

Izprot slanu tehnologiju nozimi misdienu riipnieciba un lazertehnologiju pielietojuma.

Prezentacijas, diskusijas, seminars.

Izprot atras prototip&$anas un mikro/nano razo$anas tehnologiju (MNTSs) procesu nozimi misdienu
digitalaja riipnieciba.

Prezentacijas, eksamens.

Spgj pienemt apzinatus l&mumus, izveloties atros prototip€Sanas procesus un atbilstoso pieeju
mikro/nano razoSana. Izprot komerciali pieejamo tehnologiju priek$rocibas un ierobezojumus.

Prezentacijas, eksamens.

Izprot atras prototipu veido$anas un razo$anas un mikro/nano raZosanas tehnologiju tendences. Spgj
prezentét izstradatos produktus dazadam auditorijam.

Prezentacijas, diskusijas, seminars.

Studiju rezultatu vértéSanas kritériji

Kriterijs % no kopgja vertejuma
Apmeklétas lekcijas un seminarnodarbibas. 30
1zpilditi praktiskie uzdevumi, izstradats projekts. 40
Eksamens. 30
Kopa: 100
Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs

1. 6.0 36.0 12.0 0.0
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